
令和９年度広島大学工学部第二類半導体システムプログラム第３年次編入学試験         様式１ 

受験番号 
※記入しないでください。 

                               
推  薦  書 

 
広島大学 工学部長 殿 

 

  下記の者について，貴学工学部第二類半導体システムプログラム第３年次編入学試験の出願資格に該当

し，推薦要件を満たすことを確認したので，ここに責任をもって推薦いたします。 
 

学校名                     

                        学校長名                 印  

                        記載責任者氏名              印  

 志願者
ふ  り  

氏名
が な

：                   

◆推薦要件の確認 

推薦要件：出身学校における第４学年で履修した科目のみによる成績が学科（コース）在籍者の上位 25%以

内（小数点以下切上げ）であることを確認した上で，「要件に該当する」欄に○を記入してくだ

さい。 

推薦要件 

の確認 

要件に該当する 第４学年の成績順位 

 上位   %（   位／  人中） 

 

1. 推薦理由（※1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. 学業（※2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 人物（※3） 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. その他（※4） 

 
 
 
 

 
記入上の注意 

※1 推薦理由は，被推薦者の意気込み，使命感等を含め，推薦者が推薦する理由を具体的に記入してください。 
※2 学業に関する事項については，授業中の状況，勉学に対する自発性，計画性，持続性，創造的思考能力等に

ついて，具体的に記入してください。 
※3 人物については，志望分野（電子工学や半導体関連など）における取り組みなどを具体的かつ詳細に記入し
てください。 

※4 志願者の外国語の能力について記入してください。（外国語能力を確認できるスコアシート等がある場合は
写しを提出してください。なお，客観的に能力を確認できる資料等を提出することもできます。） 

※5 本推薦書はＡ4 の用紙に両面で印刷し，原則として 1 枚以内で作成してください。 


